InformaApp

Fertigung von Quarzglas-Optiken mittels

Selective Laser Etching auf Ultraprazisions-
Drehmaschinen

Die mittels SLE gefertigten Oberflichen weisen aufgrund des Atzprozesses eine Rauheit von Sa = 300 - 500 nm (Rz = 1-
2 um) auf. Diese Rauheiten sind weder fiir Beleuchtungsoptiken noch fiir Abbildungsoptiken ausreichend. Daher muss
flr optische Anwendungen zwingend eine abschlieBende Politur der SLE-Oberflachen erfolgen.

Kurztitel

Mit konventionellen Politurschritten ist nach
setUp heutigem Stand der Technik iterativ die optisch
geforderte Qualitat in der Regel herstellbar. Es sind

Laufzeit . . - g

bei SLE-vorgefertigten Flachen dazu insbesondere
01.06.2018 - 30.11.2021 folgende Problemstellungen zu I6sen:
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Prof. Dr. rer. nat. Gerald Ftterer Ver mei dung der Bil dung von Strukture

Ver nei dung von Ausri cht ungsfehl ern

Ohne eine erfolgreiche, wirtschaftliche
Nachbearbeitung der durch SLE vorgefertigten

Flachen sind diese in der abbildenden Optik nicht
nutzbar. Das Teilvorhaben ist daher fiir das
Gesamtverbundprojekt unverzichtbar um eine auf SLE-
Technologie basierende Fertigungskette Optik
industriell zu etablieren.
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